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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE LINGUAGEM E TECNOLOGIA - NS

 
 
PORTARIA Nº 36 / 2021 - DELTEC (11.55.08) 
 
Nº do Protocolo: 23062.055978/2021-12

Belo Horizonte-MG, 15 de dezembro de 2021.

 
NOMEIA COMISSÃO PARA REVISAR
AS EMENTAS E PLANOS DE
ENSINO DAS DISCIPLINAS
OFERTADAS A OUTROS
DEPARTAMENTOS PELO
DEPARTAMENTO DE LINGUAGEM E
TECNOLOGIA.

 
 
A Chefia do Departamento de Linguagem Tecnologia (DELTEC), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, 
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Designar os seguintes servidores para comporem a Comissão responsável
pela revisão das Ementas e dos Planos de Ensino das disciplinas ofertadas a outros
departamentos pelo DELTEC , conforme relação a seguir:
 
PATRICIA RODRIGUES TANURI BAPTISTA (Presidente)
MIRIAN SOUSA ALVES
JOSE DE SOUZA MUNIZ JUNIOR

 LUCIANA APARECIDA SILVA DE AZEREDO
 GLAUCIO GERALDO MOURA FERNANDES

 DANILO CRISTOFARO ALVES DA SILVA
  

Art. 2º - As disciplinas a serem revisadas incluem: Inglês Instrumental I, II, III e IV;
LIBRAS I e II; Português Instrumental; Redação Técnica.

  
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data, com validade de 60 (sessenta) dias.
 
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

  
 
Publique-se e cumpra-se.

  
 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/12/2021 16:19 ) 
MARCOS RACILAN ANDRADE 

 CHEFE - TITULAR 
 DELTEC (11.55.08) 
 Matrícula: 1343718 
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